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Konstrukcja no$na interferometru optycznego
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Wynalazek dotyczy konstrukcji no$nej interfe-
rometru optycznego, zwlaszcza interferomeétru dwu-
wigzkowego, stuzgcego do pomiaru dilugosci drogi
optycznej lub jej zmian zwigzanych np. ze zmia-
nami parametré6w badanego o$rodka. Dzialtanie in-
terferometru dwuwigzkowego polega na nalozeniu
na siebie dwoéch uprzednio rozdzielonych mono-
chromatycznych wigzek $§wietlnych, pochodzgcych
z jednego zrodla $wiatla, przy czym dilugo$§é drogi
optycznej wigzki odniesienia jest niezmienna, a
dlugo$é drogi optycznej wigzki pomiarowej zalezy
od mierzonej odleglo$ci lub od zmian parametréw
badanego osrodka.

Znana jest konstrukcja no$na interferometru
optycznego skladajgca sie z ciezkiej podstawy, do
ktérej mocowane sg prostopadle ptytki wsporcze
shluzagce do mocowania regulowanych opraw zwier-
ciadel. W ukladach wymagajgcych uzycia wiekszej
iloSci zwierciadel, konieczne jest zastosowanie kilku
plytek wsporczych rozmieszczonych na podstawie

zgodnie z przyjetym schematem optycznym inter-

ferometru.

Zasadnicza wadg znanych konstrukcji noénych
interferometréw jest to, ze dostateczng sztywno$é
i odporno$¢ na drgania i wstrzagsy mozna zapew-
ni¢ tylko przez zastosowanie grubych i ciezkich
elementéw. W znanych i stosowanych dotychczas
konstrukcjach interferometr6w kompensacja dtu-

gosSci dr6g optycznych jest skomplikowana ze
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wzgledu na konieczno$§é zapewnienia ruchu trans-
lacyjnego opraw zwierciadel.

Konstrukcja no$na interferometru wediug wyna-
lazku zawiera dwie ustawione réwnolegle plyty
no$ne oraz odpowiednig ilo§¢ ptytek wsporczych.
Obie plytki noS$ne majg wybrania umozliwiajgce
wprowadzenie i przemieszczanie oSrodka badanego
w kierunku prostopadiym do osi wigzki pomiaro-
wej. Plyty noSne polaczone sg sztywno poprzez
umieszczone pomiedzy nimi pod katem prostym
plytki wsporcze. W kazdej plytce wsporczej osa-
dzone sa trzy Sruby regulacyjne stuzace do prze-.
suwu i regulacji pochylenia oprawek zwierciadet
opartych na konicach tych $rub i utrzymywanych
przy pomocy sprezyn. Celem zwiekszenia dokla-
dno$ci ustawienia zwierciadla co najmniej dwie
Sruby regulacyjne polaczone sg poprzez dZwignie
z innymi $rubami korzystnie mikrometrycznymi.

Konstrukcja no$na wedlug wynalazku jest szty-
wna, lekka i zwarta, a jednocze$nie dzieki wybra-
niom w obu plytach no$nych umozliwia prowa-
dzenie pomiar6w na obiektach o duzych wymiarach
liniowych. Zwiekszona sztywno$é konstrukcji no$-
nej zapobiega przenoszeniu si¢ drgain wywolanych
czynnikami zewnetrznymi i ogranicza niepozgdane
zmiany w rozstawieniu zwierciadet interferometru.
Konstrukcja wedlug wynalazku pozwala na za-
stosowanie dowolnego ukladu optycznego inter-
ferometru, dzieki mozliwo$ci umieszczenia dowo-
Inej iloSci plytek wsporczych ze zwierciadtami po-
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miedzy plytami noSnymi. Umieszczone w ptytkach
wsporczych §ruby regulacyjne umozliwiajg dokla-
dne ustalenie pochylenia zwierciadel oraz kompen-
sacje drog optycznych rozdzielonych wigzek.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy-
kiladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia szkielet konstrukcji nosnej interfero-
metru,” a fig. 2 uklad regulacji polozenia oprawki
zwierciadla.

Szkielet konstrukcji nos$nej interferometru sktada
si¢ z dwu réwnolegle ustawionych plyt no$nych
1 polgczonych sztywno pod katem prostym z piyt-
kami wsporczymi 2. W ptytach no$nych 1 wykona-
ne sa wybrania 3 umozliwiajace wprowadzenie
badanego oblektu V}(J plytkach wsporczych 2 znaj-
du]a 51e po txzy _§r&by regulacyjne 4 nie lezgce
na JedneJ prosteJ, na koncach ktérych oparte sa

oprawki zw1er01ade1 ' utrzymywane przy pomocy
sprezymn "6 Do dwéohgsrub regulacyjnych 4 przy-
mocowane sg w sposéb rozlgczny dzwignie 7, prze-

noszace ruch ustawczy ze $rub regulacyjnych 8

umieszczonych w

korzystnie mikrometrycznych,

4
plytach noénych 1. Diwignie 7 przyciagane s3 do
plyt nosnych 1 za pomocag sprezyn 9.

Zastrzezenia patentowe

1. Konstrukcja nosna interferometru optycznego,
zwlaszcza interferometru dwuwigzkowego wykona-

‘na w postaci podstawy, do ktérej zamocowane sa

plytki wsporcze zwierciadel, znamienna tym, ze
podstawe stanowig dwie réwpolegle plyty nosne
(1) potaczone sztywno pod katem prostym z pty-
tkami wsporczymi (2) znajdujacymi sie pomiedzy
tymi ptytami, przy czym obie pityty nos$ne (1) ma-
ja wybrania (3) umozliwiajace dostep do wigzki
pomiarowej.

2. Konstrukcja wedlug zastrz. 1, znamienna tym,
ze w plytkach wsporczych (2) umieszczone sg trzy
§ruby regulacyjne (4), na konficach ktérych oparte
sg oprawki zwierciadet (5) utrzymywane przy po-
mocy sprezyn (6).

3. Konstrukcja wedlug zastrz. 2, znamienna tym,
Ze co najmniej dwie Sruby regulacyjne (4) pola-
czone sg za pofrednictwem dzwigni (7) ze Sruba-
mi regulacyjnymi (8) osadzonymi w plytach no$-
nych (1).
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